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Abstract of JP 531 041 56 (A) 

PURPOSE :To form the multiple layer type Si layer in which the polarity and specific resistance are 
rapidly changed, by single crystallizing the amorphous Si sunk on the surface of Si substrate. 



Data supplied from the esp@ceiiet database — Worldwide 



://v3.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=IP&NR=53104156A&KC=A&FT=... 9/25/2009 



H 01 
H 01 
H 01 
H 01 
H 01 
H 01 
H 01 



CI 
L 
L 
L 
L 
L 
L 
L 



21/322 

21/265 

21/316 

21/76 

21/95 

29/70 

29/91 



99(5) A 1 
99(5) B 1 
99(5) E 2 
99(5) H 0 
99(5) D 2 
99(5) C 23 



•6370—57 
6684—57 
7514—57 
6513—57 
7021—57 
7377—57 



® It til m i> r?i 

B§53— 104156 

BSfP53^a978) 9^11B 



7 H) 



©Hi 



1^ BS52— 18192 

m 8352(1977)2^236 

m-^^'f^Mm^rm i t@28o# 

ffl^^t^^^-JrS 1 TB280# 



life m^^^tBALUim'p^m 

ffl5^#Tll^,W.^^lTa280# 

±ife tt^::#i±B3iiM#w+^sf 



%, n « • 

1. * rt;!5« "baas -4 TJK file u 
?t o *> #P a. K •i' Jt « U T = - Sr 
#» it 
fim^ oi^ 1811 « fit w 

3lBgtt««>s.'ai|SK:4S^,#»S! i' II ai^WarftM-r 

^55SEK:i«-t& ■bora*. »« t«aie9tt«j)s 
.aiK rc « A }g * «« W iB k: « S£ f 4 ♦ 

^ -C.©* « «c JR *C IC K BB K «« -C S 4 o 

(2> mUkSim 

i)i ijl 1* » « t «5l 8gi*« © A & « • 5r « « P5 k: 

mical vapor depos i t i on 26 ) . |C2JR«jSfe, 



i^-ctt T = - A^a)K;9j 1 ooor Jiij; i B < . -t© 
90ot: MToT*-A^ffl)g©%is.. :r#ii»fl-«ix 

(31 56M©aB9 



-329- 



(4) iSt^ 



ifffa 0853-1 04156 19 

. 5 

(3) 650r JiJL J::0?E« T'T ^ - -^-r^ o 

^ ic * ^ ^ f^*^ « tr ^ ^ » 

-r 35: t> fc^ » « *C # ^ « » 5: -r & «C ^ 35: 



ibcD ^ ^ 5 0keV Si ^ r^J^^^7t•^Si3|^ 

•r^ 3 |g|«:K««Jfs)5 3 1 © u A, 'f ^t^'^m 

n:^.'?^* ©^^'^ ^ ^ =^ --SJc^l^^^i^rt 4) © 



#<!t»C:<!:«C K-f^^r-f &^#fii|»j«, ^iMfisai 
* « -SL T *^ >t « X =S (J I © T ^ - iJ^ T fife tt « 
it:&«:#14K©«-6^«ffl»i3«>ifT^.«5 

T - ~ ^® « 31 fc" -Jt -r -«-IB|«3&5^ U ^, 

650iciiJi_btr«>n.«^K:M(aw:*V>o LjO'-ur- 

^ ir 3 ^rf'fct f^ at rL ife o 
«e c> T ^ itifii}^ ^: .^IlK 1* ^ * 

. 9001G©j«tC|ft5£^-&»3ft«'i^«-r^&o 

c V D&^o^^-c^^jK un:*ia«cs*«**\ c© 
^ 3S: ^ k -c y ^ f b -J- & 4(t «: Jit T © * «:* 
-r^^ rt^oft -c«> ^ c©^Kt#i&ftif ©^ 



-330- 



(51 ^Jfe^J 

K:2000A(D»iO. 1K4 2 -^mmitm-C^WL UTt^ 
» «0, j^t<C .-^> ^ iV^Xig^ffi^^^ lO/*inxlO/<m 
<7J5<^^>«i";ti<0'e>* >!f <D3Slfirc 5 OkeV 

4- 3 X 10'*cin-"fri2k/O;to 

8 i 0,tf| T if- *3 -CVMi: V/^ S igg |g <D|» ^ k: «: , 

4 3';d5 , IE« 4 1 ^ ffi lb 6 0 0*A 
4 9 iC^il UXU^rtio 

3ff«4 3'«:T-=^-^i*K:w:%i o p 4. 
£ J?. X i7fK0c^ n?t^fiK» 4 3 w: 

^««^»K<0|l^^i(e&.Ji 4 8. 47. 46 



IIB53-1 04 1 5 6 m 
^ftmi.lta C VDfct»«* 430TC K:^*^ UT.n. 
1:^- y -C#fi L 7t 1 * O S iH. ^: 0. 5 jL/m i n i 
<D B.H. 5- 0. bJL/^ i n Cpig« TT^S'a U CSt U/to 
if ^ =^ -r U ^ «t UT«: Ar * 1 i n -c«E 

Sia£« _tW:W: 6 0 0A©|^a«S/ 'J n :^ 44^^^ 

I^Sff W = ^ 4 4 :i«^K lK«rL7t© t? S "H* T 
=r W: ^ © -i -$ w: B, H,CD :^ ^ it i^) H «C 

O.SZ/min OigK-CfilE UStD^ft^W: 3 ^ <t UTto 
±scl<0 C V Dk: X y * 5;&« 300 

j:8eogs;j|Bt^ft»a*^ 6501C -C3 o«^w 

5*->'fIi&-=5«^^rLn:^^ 4 3 ^.5>l^«: 4 3' JiVCgtW 
1 UX^/t#^^M'>'y='^4 4& 04 5«:^'<f3x 



laeo "C 5g ?B A ^ lei Sioi^ « ft >sr s» fij ffl 
if % a« m -c t ^fl g ^ -C * * o 



-331- 



10i2 • cm ?c^-r * t 100 j ©©Siggffi 6 1 RV^71 

-r*. »?/Ooeil«#± 2 X io'*cm-* ^ t^#^^5t ij 

a ^^m<Dm-^lfl 2/*m ^ 6 5 OTC TSO ^rW T 

=T 6 3 7 3 AO^^Piefi U =1 6 2 * 

7 2 k:j5K« u*ru^:«:o * 7t . J^m& > u a 
«: 40 0 0X? •cm-c*r::>;rt:o 



11353-1 041 5 6 (« 

7 1 0 W:ife<*ft::?n7t P 2 X l o" cm- ^^-^^^ ' 

;UJ:cDX«il^T«&K:tt IC - cm<oii:^^^;f|■•f 
^nsl^J|g^63. 7 3 &«>'n'*"« 7 1 0 tt4^ >«r / 
4 00 01? • cm ofi0t*^-r^^jfe^ U a 6 2 ' 

^nt:^*o » 6 ea(Bi>&o:W 7 £fiSI(ft« 6 3 . 7 3 

75^?^©-^-^, 6 6 , 7 6 n n m.<D ^ i y 
6 4. 74|in^<z>ai^^^T*^>oX6 7, 
7 7 fct 31 ^ 5/ iJt , . =» U fCa^^egtC^ 20. 



2 X lO^'cm-' K -:r UTiJ'l^n:;^. 6 2 3li>'7 2 

k±^mmt^ V - jijfcfi^z>5 40 ooi:? • cm 
6 2 AO^ 7 2 ^'^mmii^ y -y'^rL't\^it\^^ 

tLm-im^^m 6 3,7 3 ©-^K:3a*^fl«nc:?F#fi«i&teiSc 

ffiUT#.^&ilti3. 7 3 ^|S«fti»9^Ji|-r&«% 
OX€l$Tl^\ ^jie^Si 6 2 ^&«^I17 2 O.^^ 
6 3,7 3 X U'ftfe<D3fe-f' t fct^m^rt-fe 



% & t^' # £ 8 i O eft ^fc: 3« It ^< « A S i K: it 

t> LOCOS ( LOCal Oxidation of Silicon) 
« it CD 3fe ^ W It ft rt: HI 5fc « 8 El #C o 

« 8 1 J:*C«#^egrcJ^j|ga 8 3 , 8 2 ft« 

fi!cU?t^it TT* IB 6BI(A)^:|Bf| i;x^-r«^^o 

!> . 8 3 AC^ 8 2 (1 40 006-Piii <ojfc^4tft 

««lWlCi-V%-CWt?ltffi2KiEft'p-C soot: .1750 

8 2 tiD^-CSrdftft L2.5/(m<Dfle^t«t «!: UTto CO 
i^tjjg^Si/g 8 3 J::rc«:1.8/iin <D«ftS|2>xf^ 
^ ^ TL ^ O T «>li« ;^ a3 /tm j(g A Si 
8 S ;55^0/to 



-332- 



m 8 ia(QittSIIiBX3S®?!^7 U?tKf4«)J!^iKfpSi 

^<0{S§S^tt«t»HF ; l0ccHP(58*), 

lOOccNH,P»fflE I 1 kNH.P/6 8 0ccH,O) 

II 8 ®(P)W:®'ffc«| 8 6 w: X 

X p^^jffi u/fcX@^ T-xr*»^o 8 7, 8 8, 

-So 



«^ @53-1 04 1 56 (Sf) 
|«JX.tf« 8 0(A)OXS»Tafe. /^^ifeftSi 8 3 J; 

I£o-c n^i|ijieaa 8 3 t pm^mi^mB2 

t urP Sr#«ffiSi 8 2 ©^ JCfiStk U3t<D-t>JC ^ 
^. ^. tt « 8 BHA) © X jS il^ 7 ^ « 14 ^ ® *c P 5: 



5r J3t ^» »«:«*:) X ® « r D 

-r So 

0 , PM 100 • cm olfcSfii:*^*^^**iiefliSi 
U -T^Sf ^ ^ - KO«#, itEW:nM»9 2 t 

p s^/i 9 1 ofl^^TftHJiis^ rt 5 0 V mm. t i& < . 



c<D«^, i+fiEw: ^mm 9 2 i ps» 9 1 <Dmm 

j^. . jiy^^xs»toJi-r»3^>j<c/fe-c«>&» 
* 9 ig(Qrt3^f6gas:*v^;t''=:i^ ^ ^ k • 

v< 1^«itO^'f i*- - K-C* !? . Xewm 8 69^;^^ 
lOi? ■ cm Oil:fifiL*J&*r&J|^JiefiSi 9 1 JitC* 

^m^m^t>A.^ io"cm-%trJii«a« t^iea 
ftEt39oor. 1 8oo^Mo«ft:*ff * ^^m^m 

<0 2it » A T 0.1 Am ^: 2.8 /<m oat 

M: a2 5AinoiiS|i|L«r£JBX 9 5 MtO.8 /tm <b S^k 



"333- 



ftSA ^aadr «^Ea^J 



[ 

E 



3::; 



,3 
-/ 



^ 



^3' 
2' 



10' 



10" - 



to' 




36 3 



«M IIBS3-1 04156 «) 

IS 2 e 













\ 




v 


- ^ 





















10 



1000 



t 10 r 



so 700 /4» ^0 



5i --4-1 



EZZZZZZZZZ^'*^ 



S' ifr ft 



'41 



^ . r — 



3: 



42 
4/ 



T ▼ » t t f W i f ♦ ♦ ♦ 



\ 



45- 



-4/: 
-47 — 



t4? 


i 





















in 

"E 








IS 


























0 




1/ r 



10" 



5W ISOO ) 

» 5 IB Cb) 



^ 1/ ' ■ 

SM leeo iseo ( 4 ) 



-334- 



